Ujednolicony tekst zarzadzenia uwzglednia zmian¢ wprowadzong zarzadzeniem Rektora nr 38/2008

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarzadzenie nr 23/2008
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 3 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inzynierii Produkcji

Na podstawie § 35 ust. 1 Statutu PW, w zwiazku z uchwata nr 297/XLVI/2008
Senatu PW z dnia 26 marca 2008 r., zarzadza sig, co nastgpuje:

§1

1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r. na Wydziale Inzynierii Produkcji znosi si¢: Instytut
Technologii Maszyn oraz Instytut Technologii Materiatowych wraz z wchodzacymi w ich
sktad zaktadami.

2.7 dniem 1 wrzesnia 2008 r. w miejsce zniesionych Instytutéw tworzy sie Instytut
Technik Wytwarzania oraz wchodzace w jego sktad zaktady:

1) Zaktad Automatyzacji, Obrabiarek i Obrobki Skrawaniem,
2) Zaktad Inzynierii Spajania,

3) Zaktad Obrobek Wykanczajacych 1 Erozyjnych,

4) Zaktad Obrébki Plastycznej i Odlewnictwa,

5) Zaktad Przetworstwa Tworzyw Sztucznych.

3. Z dniem 31 sierpnia znosi si¢ Instytut Poligrafii.

4. Z dniem 1 wrzesnia 2008 r. Instytut Mechaniki 1 Konstrukcji zmienia nazwe na Instytut
Mechaniki i Poligrafii.

5.Z dniem 1 wrze$nia 2008 r. w Instytucie Mechaniki i1 Poligrafii tworzy si¢ Zaktad
Technologii Poligraficznych.

6. Z dniem 1 wrze$nia 2008 r. pracownicy zniesionych Instytutéw staja si¢ odpowiednio
pracownikami nowo utworzonego Instytutu Technik Wytwarzania oraz Instytutu Mechaniki i
Poligrafii, chyba ze, w terminie do 15 czerwca 2008 r. zloza na rece dziekana Wydziatu
pisemne o$wiadczenie, iz nie wyrazaja na to zgody.

7. Z dniem 1 wrze$nia 2008 r. majatek zniesionych Instytutow staje si¢ odpowiednio
majatkiem nowo utworzonego Instytutu Technik Wytwarzania oraz Instytutu Mechaniki i
Poligrafii.



§2
Dziekan Wydziatu Inzynierii Produkcji poinformuje pracownikow Wydziatu, w sposob
przyjety na Wydziale, o tresci zarzadzenia, w szczego6lnosci § 1 ust. 6, w terminie 7 dni od
dnia wejscia w zycie zarzadzenia.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania
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